
















































专利名称(译) 超声诊断设备和超声诊断设备的控制方法

公开(公告)号 US20180242954A1 公开(公告)日 2018-08-30

申请号 US15/967853 申请日 2018-05-01

[标]申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

当前申请(专利权)人(译) 富士胶片株式会社

[标]发明人 MIYACHI YUKIYA

发明人 MIYACHI, YUKIYA

IPC分类号 A61B8/08 A61B8/14 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/5276 A61B8/14 A61B8/54 A61B8/08 A61B8/485 G01S7/52026 G01S7/52039 G01S7/52042 
G01S7/52077 G01S15/8915 G01S15/8986

优先权 2015215611 2015-11-02 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波诊断装置包括：超声波探头;发送和接收单元，其将超声波束从超
声波探头发送到对象，接收从对象反射的超声波束，并处理从超声波探
头输出的接收信号以生成接收数据;复合数据生成单元，通过使用第一中
心频率和第一截止频率正交检测由发送和接收单元生成的接收数据，生
成包括幅度信息和相位信息的第一复合数据，并通过正交检测相同数据
生成第二复数数据作为使用第二截止频率和低于第一中心频率的第二中
心频率的接收数据; B模式处理单元，使用第一复数数据或第二复数数据
中的至少一个的幅度信息生成B模式图像;相位差计算单元，使用第一复
数数据的相位信息计算帧之间的第一相位差，并使用第二复数数据的相
位信息计算帧之间的第二相位差;相位差校正单元，使用第二相位差校正
第一相位差;以及位移量计算单元，其使用校正的第一相位差来计算对象
的测量目标组织的位移量。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5850b2d1-d0bb-425b-9b3c-df2d9a95e78c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/058662452/publication/US2018242954A1?q=US2018242954A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180242954%22.PGNR.&OS=DN/20180242954&RS=DN/20180242954

